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Ismertesse a szilard anyagok jellegzetes anyagformait, valamint a kristalyos anyagok
leirasara szolgdld Miller — Bravais rendszert! Mutassa be az elemi (Si, Ge) és a
vegylletfélvezetd anyagok kristalyszerkezetét, valamint elektromos jellemz6iket
(savszerkezet, vezetési tipus, ...)!

Ismertesse az anyag kettGs természetének kisérleti bizonyitékait! Mutassa be a
kristalyos anyagok savszerkezetét! Mutassa be az intrinszik és az extrinszik félvezetd
anyagokat! Adja meg a folytonossagi egyenletet és ismertesse annak 6sszetevdit!

Mutassa be a bipolaris tranzisztor mikodési elvét, adja meg a p — n dtmenet
potenciadldiagramjat és az aram — fesziiltség karakterisztikajat! Adja meg a bipolaris IC
technoldgiaval készlt bipolaris planar tranzisztor, az ellendllas és a kondenzator
felépitését!

Ismertesse a MOSFET és a CMOS inverter felépitését és m(ikodési elvét! Mutassa be
a CMOS inverter elGallitasanak |épéseit! Magyardzza meg az FDSOI és a finFET
szerkezetek felépitését és elényeit!

Mutassa be a foto-elektromos eszkdzoket, részletezze, miben kilonbdznek egymastal
a fotodiddak, a LED-ek és a lézerdiddak! Ismertesse az OLED felépitését, elényeit!
Mutassa be a kijelz6kben alkalmazott nano-anyagokat!

Ismertesse a mikroelektromechanikai rendszereket! Mutassa be alapvetd
jellemzGiket és m(ikddési elveiket! Mutassa meg, miben kiilonb6dznek a fellleti és a
tdmbi mikro-megmunkalassal késziilt eszkdzok! irja le a felaldozott réteg szerepét!

Ismertesse a nanotechnoldgia fogalmat! Milyen alapvet6 el8allitdsi mdodjai vannak a
nano-anyagoknak és a nano-eszkdzoknek? (Adjon példat a kiilonboz6 lehetdségekre!)
Hogyan valtoznak a szerkezetek paraméterei a méreteik csokkentése soran?

Ismertesse a mikro- és nanotechnolégiaban alkalmazhaté litografias eljarasokat! irja
le az elektronsugaras litografias berendezés felépitését, valamint a lehetséges
rajzolatkialakitasi médszereket! Mutassa meg, hogyan alkalmazhaté a pasztazé
tunnel-mikroszkép (STM) mintazat-kialakitdsra!

Foglalja 0ssze a félvezetStechnoldgidban alkalmazott kiilénbozé rétegelGallitasi
maddszereket, nevezzen meg egy-egy alkalmazasi példat! Mutassa be az ALD eljarast,
hasonlitsa 6ssze az alapvetd CVD eljarassal!

Mutassa be a szénalapu nano-anyagokat (CNT, grafén, C60)! Adja meg felépitésiket,
jellemzé fizikai paramétereiket (mechanikai szilardsag, optikai jellemzék, elektromos
tulajdonsagok)! Ismertesse elGallitasi és felhasznalasi lehet&ségeiket!



